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摘要(译)

本发明提供一种在1×10 -2 Pa以下的真空度下通过热重量法测定的10％
重量减少温度为250℃以上的有机材料的精制方法，其可以升华和纯化具
有的有机材料。在高升华温度下具有高耐热性，在短时间内具有高纯度
和高产率，其中在将有机材料中的无机杂质浓度调节至5,000ppm或更低
之后对有机材料进行升华纯化。
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